DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI FINI DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI UN RICERCATORE/RICERCATRICE - SVILUPPO E CONDUZIONE DI
IMPIANTI PER IL TESTING DI MEMBRANE CERAMICHE AD ALTA TEMPERATURA PER

Ai sensi degli Artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto

C.F.

SEPARAZIONE DI GAS (RIF. TGM4_2025_ TGM_MAE_MEMBRANE)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del medesimo decreto per

le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita:

a)

b)

di possedere le seguenti conoscenze/competenze/esperienze:

Competenze in processi di catalisi eterogenea per produzione di vettori energetici e/o in processi di
separazione a membrane inorganiche

Conoscenza della strumentazione da laboratorio: mass flow, forni elettrici, termocoppie, pressostati,
gas-cromatografi

Esperienza nella progettazione e/o assemblaggio di impianti da laboratorio e comprovata esperienza
nella gestione dei medesimi

Esperienza lavorativa comprovata di almeno 3 anni su tematiche similari a quelle ricercate per il
profilo oggetto del bando (il dottorato di ricerca ¢ considerato equivalente a tre anni di esperienza
lavorativa).

Di aver conseguito, da non meno di 5 anni dalla data di chiusura del presente bando (di seguito
indicata), una laurea magistrale/specialistica/Il livello, in uno dei seguenti indirizzi (Classi di Laurea):
Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica (LM22)

Lauree Magistrali in Scienze Chimiche (LM54)

Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM71 / LS81)

Lauree Magistrali in Scienza e Ingegneria dei Materiali (LM53)

che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae, trasmesso con la candidatura alla procedura di selezione
per il profilo “Ricercatore/Ricercatrice — Sviluppo e conduzione di impianti per il testing di membrane
ceramiche ad alta temperatura per separazione di gas” (rif. TGM4 2025 TGM_ MAE membrane),
corrisponde al vero.
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